一、项目要求
	项目名称
	微纳加工系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	实现各类微流控芯片的加工制备以及基于微流控芯片的科学研究与教学

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	无尘室
	平米
	80/35.75
	详见规划图

	2
	通风厨
	台
	3
	

	3
	真空干燥箱
	台
	1
	

	4
	匀胶机
	台
	1
	

	5
	烘胶台
	台
	2
	

	6
	光刻机
	台
	1
	核心设备

	7
	等离子清洗机
	台
	1
	核心设备

	8
	马弗炉
	台
	1
	核心设备

	9
	雕刻机
	台
	1
	核心设备

	10
	线切割机
	台
	1
	核心设备

	11
	微流控芯片封合机
	台
	1
	核心设备

	12
	单通道注射泵
	台
	1
	

	13
	双通道注射泵
	台
	1
	

	14
	双通道程控注射泵
	台
	1
	

	15
	12通道正负压恒压泵
	台
	1
	

	16
	15通道正压恒压泵
	台
	1
	

	17
	体式显微镜
	台
	1
	

	18
	芯片对准平台
	台
	1
	

	19
	离心进样仪
	台
	1
	

	20
	振荡器
	台
	1
	

	21
	电子分析天平
	台
	1
	

	22
	不锈钢浸入式多级离心泵
	台
	1
	

	23
	中速离心机
	台
	1
	



三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	无尘室
	一、19.25平方米千级无尘室
▲（1）洁净度：ISO 6级，即1000级（静态）；
▲（2）最高浓度极限：0.5um颗粒≤35200个/m3；5um颗粒≤293个/m3；
（3）室内噪声：≤65dB；
（4）温湿度：由空调控制；
[bookmark: _Hlk510337859]（5）换气次数：≥50次/h；
（6）照度：净化工作区≥300LX；一般工作区≥250LX
（7）通风橱：长度≥1200mm，带水池；
（8）正压差：≥10Pa；
（9）风淋室：单人单吹型；
[bookmark: _Hlk510338105]（10）隔断：防火型净化彩钢板，H＝50mm，钢板厚度≥0.426mm；
（11）吊顶：防火型净化彩钢板，H＝50mm，钢板厚度≥0.426mm，上人型铝合金龙骨；
（12）送风口：标准型钢制FFU（1175*575）；
（13）灯具：净化型LED灯 1200*300 900*300；
（14）工作台：标准型实验室专用边台；
（15）地面：LG 2.0mm PVC卷材；
（16）出具设计图和效果图，中标后需有资质设计公司出具设计图，满足实验室安全要求。

二、16.5平方米万级无尘室
▲（1）洁净度：ISO 7级，即10000级（静态）；
▲（2）最高浓度极限：0.5um颗粒≤352000个/m3；5um颗粒≤2930个/m3；
（3）室内噪声：≤65dB；
（4）温湿度：由空调控制；
（5）换气次数：≥25次/h；
（6）照度：净化工作区≥300LX，一般工作区≥250LX
（7）通风橱：长度≥1200mm，带水池；
（8）正压差：≥10Pa；
（9）风淋室：单人单吹型；
（10）隔断：防火型净化彩钢板，H＝50mm，钢板厚度≥0.426mm；
（11）吊顶：防火型净化彩钢板，H＝50mm，钢板厚度≥0.426mm，上人型铝合金龙骨；
（12）送风口：标准型钢制FFU（1175*575）；
（13）灯具：净化型LED灯 1200*300 900*300；
（14）工作台：标准型实验室专用边台；
（15）地面：LG 2.0mm PVC卷材；
（16）出具设计图和效果图，中标后需有资质设计公司出具设计图，满足实验室安全要求。

三、44.25平方米常规实验室
（1）常规实验室吊顶
（2）常规实验室地坪
（3）试验台与实验椅配置
（4）实验室水电
（5）出具设计图和效果图，中标后需有资质设计公司出具设计图，满足实验室安全要求。
四、具体规划要求见附图

	2
	通风厨
	（1）外形尺寸：1500×850×2350mm；
（2）窗外最大开启高度：≥700mm；
（3）排风量：>1500M3/L；
（4）压头损失：80pa；
（5）通风柜表面风速：0.5±10%m/s；
（6）噪音：小于55db；
（7）输入额定电源电压：220VAC\50HC；
（8）电源插座额定电流：10-16A；
（9）风机功率：≥100W；
（10）额定绝缘电压：450V AC；
（11）额定冲击耐受电压：6KV；
（12）配：PP水槽，铜质单联水龙头；

	3
	真空干燥箱
	（1）电源电压：AC220V，50Hz；
（2）输入功率：≥700W；
（3）控温范围：RT+10~200℃；
（4）温度分辨率/波动度：0.1℃/±1℃；
（5）达到真空度：133Pa；
（6）工作环境温度：+5~40℃；
（7）内胆尺寸（W×D×H）=320×320×300mm；
（8）外形尺寸（W×D×H）=630×510×490mm；
（9）搁板：2块；
（10）工作室材料：不锈钢（1Cr~18Ni9Ti）；
（11）加热方式：内胆四周捆绑式；
（12）配真空发生模块。

	4
	匀胶机
	（1）电源输入：AC220V±10V，50HZ；
（2）功率：60W；
（3）参数设定：触摸屏设置参数，转速稳定度≤±1％，胶的均匀性≤±3％；
（4）LCD数字显示，转速范围：300-10000rpm，时间范围：5-9999s；
（5）适用于φ28至φ200mm硅片及其它材料等匀胶；

	5
	烘胶台
	（1）电源输入：AC220V±10V，50HZ；
（2）功率：≥650W；
（3）参数设定：触摸屏设置参数；
▲（4）控温形式：PID控温系统；
▲（5）烘胶温度：≤200℃；
▲（6）控温精度：±1℃；
（7）烘胶板规格：φ200；

	6
	光刻机
	（1）曝光面积：150mm×150mm；
▲（2）分辨率：≤1um（胶厚2 um的正胶）；
▲（3）对准精度：±0.6 um；
（4）掩模样片整体运动范围：X：6mm，Y:6mm；
（5）掩模尺寸：3英寸、4英寸、5英寸、7英寸；
（6）样片尺寸：直径Φ15mm-- Φ150mm；厚度0.1mm--8mm；
▲（7）照明不均匀性： ≤3%（Φ100mm 范围)；≤5% （Φ150mm范围）：≤6%（150mm×150mm范围）；
（8）掩模相对于样片运动行程：X: ±5mm；Y: ±5mm，θ：±6度；
（9）最大胶厚：500um(SU-8胶，用户提供匀胶条件)
（10）光源平行性：2°； 
（11）汞灯功率：1000W（直流）；
（12）曝光方式：定时（倒计时方式）和定剂量。
（13）配：
1）硅片：4英寸，25片/盒，6盒；
2）MICROCHEM SU-8光刻胶：2075，500ml/瓶，2瓶；
3）MICROCHEM SU-8光刻胶显影液：1L/瓶，8瓶；
4）PDMS预聚物：道康宁184，1.1Kg/套，6套；
5）手持式打孔器：0.5/0.75/1.0/2.0/2.5/3.0，1配6；
6）不锈钢接头：0.5*0.7，100根/包，3包；
7）PTFE导管：0.5*0.9，100米/卷，3卷；
8）实验室氮气抢：实验室专用，3把；
9）钠黄光灯：功率不小于36W，6根；
10）芯片夹具：4套；
11）导管接头与底座：5套；
12）搅拌器：0-3000rpm转速可调，噪音小于40分贝。

	7
	等离子清洗机
	（1）清洗舱规格：≥Φ160×L200 mm ；
（2）清洗舱有效容积：≥4 L；
（3）输入电源：220 V／50 Hz；
▲（4）射频输出：0～150 W（连续可调）；
（5）射频频率：≥12MHz；
（6）数字式定时器范围：0～99.99 min；
（7）极限真空度：≥50 Pa；
（8）二路浮子流量计：0.2~1.5L/min量程，方便二种气体按比例混合；
（9）观察窗：观察清洗仓内辉光状态；
（10）配套单相真空泵。

	8
	马弗炉
	（1）炉膛尺寸：30×200×120mm；
（2）工作电源：AC380V，50/60Hz；
（3）额定功率：≥6KW；
（4）常用温度：≤1050℃；
▲（5）最高温度：≥1100℃；
（6）推荐升温速度：1~15℃/min；
（7）控温方式：智能PID调节、微电脑控制，30段可编程式控温曲线，无需看守(全自动升、降、保温)；
（8）密封方式：O型硅橡胶加水冷；
▲（9）控温精度：±1℃；
（10）真空度：-0.1MPa；
（11）配气体：氮气或氩气；
（12）配：旋片式真空泵。

	9
	雕刻机
	（1）行程：X轴≥400mm；Y轴≥400mm；Z轴≥350mm；
（2）工作台：长度*宽度≥490*430mm；
（3）T型槽尺寸（mm）*槽数：≥12*20*5
▲（4）自动换刀主轴：最高转速≥26000rpm，输出功率≥4Kw；
（5）进料高度：Z轴部件最下端至工作台面的最大高度（mm），锁紧螺母下端至工作台面的最大高度（mm），刀库最下端至工作台面的高度（mm）；
（7）驱动系统：交流伺服；
（8）传动方式：电主轴；
▲（9）定位精度：X：≤0.008/400，Y：≤0.008/400，Z：≤0.006/350；重复定位精度：X：≤0.005/400，Y：≤0.005/400，Z：≤0.005/350；
（10）刀柄型式：ISO25；
▲（11）刀库容量：≥6个；
（12）刀库形式：直排式刀库；
▲（13）数控系统：具备多轴联动加工功能；
（14）配:
1) 空压模块：①排气量：≥220L/min；②压力：≥0.75Mpa；③噪音：<58分贝；④储气罐：≥65L）; 
2) 切割打孔模块：①视频定位系统，CCD+显示器；②不同孔径针头套装：外径1.0~3.0mm；③垂直定位系统；④可换切刀组。

	10
	线切割机
	（1）工作台面尺寸（长×宽）：≥400×600mm
（2）工作台行程 (X×Y)：≥300×350mm
（3）最大切割厚度：≥100mm
（4）最大切割斜度/工件厚度：±3°/100mm
（5）最大切割速度：≥100 mm2/min
▲（6）加工精度（八角/锥度）：≤0.015/≤0.04mm
（7）最大加工电流：6A
▲（8）加工表面粗糙度（三刀切割）：≤1.5μm
（9）电极丝直径范围：Ф0.15~Ф0.2mm
（10）走丝速度：5~11 m/min
（11）工作台承受重量：≥400Kg
（12）工作液：BM2/BM4水基
（13）工作液箱容量：100L
（14）机床供电电源：3N-380V/50Hz

	11
	微流控芯片封合机
	（3）热压面板面积：230×200(长×宽)mm；
（4）可键合芯片厚度：0~140mm；
（5）输入电源：AC220V/50HZ；
（6）压力范围：0~5kN；
（7）额定功率：1.4KW；
（8）额定最高温度：200℃；
（9）配：
1）空气压缩模块；
2）真空发生模块；
3）超声清洗模块：①额定容量15L；②超声波功率：40000HZ，≥360W，6枚震头；③加热功率：≥300W；④时间控制：数码控制，液晶显示1-30min；⑤内胆尺寸：330*300*150mm。

	12
	单通道注射泵
	（1） 注射器类型：50 ul~200 ml；
▲（2） 每微步注射量：≤0.2ul（10 ml注射器）；
（3） 最大线速度：65mm/min；
（4） 最小线速度：1 mm/min；
（5） 工作模式：注液，吸液，根据需要选择；
▲（6） 线性推力：大于30 kgf；

	13
	双通道注射泵
	（1） 注射器类型：50 ul~200 ml；
▲（2） 每微步注射量：≤0.2ul（10 ml注射器）；
（3） 最大线速度：65mm/min；
（4） 最小线速度：1 mm/min；
（5） 工作模式：注液，吸液，根据需要选择；
▲（6） 线性推力：大于30 kgf；

	14
	双通道程控注射泵
	（1）类型：微处理器控制独立注射/回吸；
▲（2）稳定精度：±0.25%；
▲（3）复现精度：±0.05%；
（4）注射器类型：玻璃、塑料、不锈钢；
（5）最小尺寸：0.5uL（0.013mm最小直径），最大尺寸：60mL（32.573mm最大直径）；
▲（6）最小流速：<1.5pL/min；
▲（6）最大流速：>100 mL/min；
（7）显示器：7’彩色触摸屏；
（8）接口：RS-232 multiplexed dual bidirectional ports；
（8）USB：Type B；
（9）RS-232：9-针D-Sub接口；
（10）RS-485：IEEE-1394，6pos泵-泵通讯；
（11）TTL I/O：两个15-针D-Sub接口，每个通道一个；
（12）脚踏开关：两个音频输入口，每个通道一个；
▲（13）平均线性推力：70 lbs（31.75kg），50lbs（22.6kg）；
（14）配 超纯水模块：超纯水水质优于GB6682-92实验室一级纯水标准。

	15
	12通道正负压恒压泵
	（1） 通道数量：10个正压通道+2个负压通道；
（2） 控制方式：各通道开启和关闭的时间单独控制；
（3） 周期内控制点：任意15个时间段控制驱动开启及关闭；
（4） 工作模式：12个通道独立控制；
（5） 正压压力范围：0~0.7Mpa；
（6） 负压压力范围：-100~-1Kpa；
▲（7） 压力精度：≤1kPa；
（8） 双压力显示表，双压力调压阀。

	16
	15通道正压恒压泵
	（1） 控制方式：各通道开启和关闭的时间单独控制；
（2） 周期内控制点：任意15个时间段控制驱动开启及关闭；
（3） 循环次数：≥200次；
（4） 工作模式：15个通道独立控制；
（5） 压力范围：0~0.7Mpa；
▲（6） 压力精度：≤1kPa；
（7） 双压力显示表，双压力调压阀。

	17
	体式显微镜
	（1） 目镜10X/φ22mm（大视场视度可调）；
（2） 物镜连续变倍范围：0.8X—5X；
（3） 总放大倍数：8X—50X；
（4） 变倍比6.3:1；
（5） 三目观察头：45度倾斜，360度旋转；
（6） 双目瞳距调节范围：52mm—75mm；
（7） 工作距离：115mm（有效距离）；
（8） 升降范围：105mm；
（9） 载物台透明玻璃盘:125mm
（10）光源：上光源为超高亮度LED斜射灯，下光源超高亮度LED照明；上/下光源均可独立开关，亮度均可独立连续调节。LED照明更均匀，光亮更稳定，低压更安全，功耗小，发热量低，寿命长。

	18
	芯片对准平台
	（1）用于PDMS/PDMS、PDMS/玻璃、PDMS/PMMA芯片对准封合；
（2）X-Y-θ三轴移动平台，对准误差≤10μm。

	19
	离心进样仪
	（1）转向：顺时针和逆时针双向；
（2）转速：300-10000rpm；
（3）时间控制：0-9999s；
（4）适配芯片：1-4英寸；
（5）芯片尺寸：直径范围：40-150mm，厚度范围：3-10mm；
（6）参数设定：转速、时间、正反转切换；

	20
	振荡器
	（1）振荡频率：起动-280次/分（无极调速）；
（2）振动幅度：20mm（回旋）；
（3）电源单相交流：50HZ，220V±10V；
（4）定时范围：0-120分钟；
（5）电机功率：100W。

	21
	电子分析天平
	▲（1）精度：0.1 mg；
（2）称量范围：0~220 g；
（3）重复性：<=±0.1 mg；
（4）线性：<=±0.2 mg。

	22
	不锈钢浸入式多级离心泵
	（1）材质：不锈钢；
（2）叶轮吸入方式：多级；
（3）功率：≥5.5Kw；
（4）流量：≥42m3/h；
（5）扬程：≥32m；

	23
	中速离心机
	（1）转速：0~3000rpm, 可变（基准刻度）； 
（2）最大离心力：1050G；
（3）定时器功能：0～30分；
（4）适用管：φ16～16.5×105～120mm；
（5）转子部：内置专用转子；
（6）电源：AC230V，50Hz。



四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；
（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后   30  天内交货
地点：   浙江省金华市婺城区浙江师范大学                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1）售后服务：中标人必须具有专业的售后服务力量，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求，并提供售后服务联系电话及联系人。
2）培训保障：安装验收期间，在用户所在地对用户进行2周仪器操作、日常维护的现场培训以及相关技术培训。
3）维修响应时间：在系统整个运行期内，对于突发的设备故障，如果情况紧急或不宜采用远程手段解决，投标方应1小时内电话响应，技术人员应在48小时内赶赴用户现场进行技术支持服务。
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